
 

  

  

 
EG200−7N_5

EG200−1A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
x−F02_X,s(λ)=A11l

−
F02_X,s(λ)+A12m

−
F02_X,s(λ)

+A13s
−

F02_X,s(λ)
A1j 1,9473 −1,4144 0,3647 (λ~570)

E00:Σx−F02_X,s(λ)=100,03
xF02_X,s=0,3331 yF02_X,s=0,3330

EG200−2A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
y−F02_X,s(λ)=A21l

−
F02_X,s(λ)+A22m

−
F02_X,s(λ)

+A23s
−

F02_X,s(λ)
A2j 0,6899 0,3483 0,000 (λ~545)

E00:Σy−F02_X,s(λ)=100,00
xF02_X,s=0,3331 yF02_X,s=0,3330

EG200−3A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
z−F02_X,s(λ)=A31l

−
F02_X,s(λ)+A32m

−
F02_X,s(λ)

+A33s
−

F02_X,s(λ)
A3j 0,000 0,000 1,9348 (λ~445)

E00:Σz−F02_X,s(λ)=100,18
xF02_X,s=0,3331 yF02_X,s=0,3330

EG200−4A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
l−F02_X,s(λ)=B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

E00:Σl−F02_X,s(λ)=102,59
l−F02_X,s(λ1,m,2)=2,20, 4,42, 2,20

λ1,m,2=512, 570, 623

EG200−5A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
m−F02_X,s(λ)=B21x

−
F02_X,s(λ)+B22y

−
F02_X,s(λ)

+B23z
−

F02_X,s(λ)
B2j −0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545)

E00:Σm−F02_X,s(λ)=83,88
m−F02_X,s(λ1,m,2)=2,19, 4,41, 2,19

λ1,m,2=503, 545, 589

EG200−6A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
l−F02_X,n(λ)=[B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)]/4,42
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

E00:Σl−F02_X,s(λ)=22,60
l−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=512, 570, 623

EG200−7A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
m−F02_X,n(λ)=[B21x

−
F02_X,s(λ)+B22y

−
F02_X,s(λ)

+B23z
−

F02_X,s(λ)]/4,41
B2j −0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545)

E00:Σm−F02_X,s(λ)=22,67
m−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=503, 545, 589

EG200−8A_5

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

E00

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
s−F02_X,n(λ)=[B31x

−
F02_X,s(λ)+B32y

−
F02_X,s(λ)

+B33z
−

F02_X,s(λ)]/4,38
B3j 0,000 0,000 0,5168 (λ~445)

E00:Σs−F02_X,s(λ)=22,80
s−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=418, 445, 475

 

 

  

  

  

 
EG201−7N_1

EG201−1A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
x−F02_X,s(λ)=A11l

−
F02_X,s(λ)+A12m

−
F02_X,s(λ)

+A13s
−

F02_X,s(λ)
A1j 1,9473 −1,4144 0,3647 (λ~570)

D65:Σx−F02_X,s(λ)=94,77
xF02_X,s=0,3133 yF02_X,s=0,3306

EG201−2A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
y−F02_X,s(λ)=A21l

−
F02_X,s(λ)+A22m

−
F02_X,s(λ)

+A23s
−

F02_X,s(λ)
A2j 0,6899 0,3483 0,000 (λ~545)

D65:Σy−F02_X,s(λ)=100,00
xF02_X,s=0,3133 yF02_X,s=0,3306

EG201−3A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

2,5

5,0

7,5

10

CIEF02_X-Normspektralwerte Ysum=100
z−F02_X,s(λ)=A31l

−
F02_X,s(λ)+A32m

−
F02_X,s(λ)

+A33s
−

F02_X,s(λ)
A3j 0,000 0,000 1,9348 (λ~445)

D65:Σz−F02_X,s(λ)=107,66
xF02_X,s=0,3133 yF02_X,s=0,3306

EG201−4A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
l−F02_X,s(λ)=B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

D65:Σl−F02_X,s(λ)=101,19
l−F02_X,s(λ1,m,2)=2,20, 4,40, 2,19

λ1,m,2=510, 555, 619

EG201−5A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
m−F02_X,s(λ)=B21x

−
F02_X,s(λ)+B22y

−
F02_X,s(λ)

+B23z
−

F02_X,s(λ)
B2j −0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545)

D65:Σm−F02_X,s(λ)=86,66
m−F02_X,s(λ1,m,2)=2,32, 4,65, 2,32

λ1,m,2=502, 545, 585

EG201−6A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
l−F02_X,n(λ)=[B11x

−
F02_X,s(λ)+B12y

−
F02_X,s(λ)

+B13z
−

F02_X,s(λ)]/4,40
B1j 0,2105 0,8550 −0,0396 (λ~570)

D65:Σl−F02_X,s(λ)=22,67
l−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=510, 555, 619

EG201−7A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
m−F02_X,n(λ)=[B21x

−
F02_X,s(λ)+B22y

−
F02_X,s(λ)

+B23z
−

F02_X,s(λ)]/4,65
B2j −0,4170 1,1772 0,0786 (λ~545)

D65:Σm−F02_X,s(λ)=21,50
m−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=502, 545, 585

EG201−8A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

D65

0,0

   

1,0

   

2,0

HPE_CIEF02_X-Zapfenempfindlichkeit Ysum=100
s−F02_X,n(λ)=[B31x

−
F02_X,s(λ)+B32y

−
F02_X,s(λ)

+B33z
−

F02_X,s(λ)]/5,00
B3j 0,000 0,000 0,5168 (λ~445)

D65:Σs−F02_X,s(λ)=19,98
s−F02_X,n(λm)=1

λ1,m,2=422, 450, 476
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TUB-Prüfvorlage EG20; XYZ-CIEF_02-Grad-Farbmetrik
Zapfen-Emfindlichkeit und Spektralwertfunktionen für CIE Lichtart E00 und D65, lineare Daten

http://farbe.li.tu-berlin.de/EG20/EG20L0N1.TXT /.PS; nur Vektorgrafik VG; 
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/EG20/EG20.HTM
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